




































































































































































专利名称(译) 用于高分辨率空间调制荧光成像和断层摄影的方法和设备

公开(公告)号 EP1845853A2 公开(公告)日 2007-10-24

申请号 EP2006719129 申请日 2006-01-20

[标]申请(专利权)人(译) 加利福尼亚大学董事会

申请(专利权)人(译) 加利福尼亚大学董事会

当前申请(专利权)人(译) 加利福尼亚大学董事会

[标]发明人 TROMBERG BRUCE J
DURKIN ANTHONY J
CUCCIA DAVID
BEVILACQUA FREDERIC

发明人 TROMBERG, BRUCE J.
DURKIN, ANTHONY J.
CUCCIA, DAVID
BEVILACQUA, FREDERIC

IPC分类号 A61B6/00 A61B5/00 G01N21/55

CPC分类号 G01N21/4795 A61B5/0071 A61B5/0073 A61B5/0091 A61B5/7257 A61B5/726 G01N21/6456 G01N2021
/6417 G01N2021/6423 G01N2021/6491

代理机构(译) DUXBURY，STEPHEN

优先权 11/336065 2006-01-19 US
60/645430 2005-01-20 US

其他公开文献 EP1845853A4

外部链接 Espacenet

摘要(译)

用于在诸如人或动物组织的混浊介质中执行深度剖面反射或透射成像的
定量调制成像的方法的改进涉及在暴露混浊介质时优选地利用荧光激发
波长编码周期性照射图案的步骤。周期性模式，以提供混浊介质内结构
的深度分辨率;并在混浊介质中重建结构的非接触三维图像。因此，宽场
成像，平均背景光学特性与单一图像的非均匀性成分分离，基于照明空
间频率选择的表面特征与深部特征的分离，或定性和定量结构，功能和
成分信息从空间编码数据中提取。
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